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RESUMO

Uma das tecnologias com maior potencial na atualidade é o Metaverso, mas nem sempre isso é
difundido e discutido no meio educacional. A aplicacdo dessa tecnologia na area educacional é
ampla e oferece muitas possibilidades, pois combina um universo visual com o mundo fisico
para concatenar com o ambiente educacional, transmitindo infinitas possibilidades. Nesse
sentido, este estudo teve como objetivo mapear e analisar patentes relacionadas ao Metaverso
no contexto educacional. Para isso, foi realizada uma busca de patentes na base de dados
Espacenet® e no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Na analise das patentes
identificadas, observou-se que no INPI n&o existe tecnologia protegida nesse tema de estudo, e
na base de dados Espacenet somente 64 estdo relacionadas a educacdo, a maioria destes
depdsitos sdo do ano de 2021. Os Estados Unidos tém o maior interesse na area, representando
46,8% do total de depoésitos encontrados. A empresa com maior titularidade das patentes
depositadas foi a Samsung®. Diante do cenario analisado, conclui-se que a tecnologia do
Metaverso aplicada a educagdo estd em ascensdo no mercado e com grande expansao, com
diferentes modalidades de crescimento. Espera-se que nos proximos anos ocorra um aumento
de depdsitos e que haja um maior interesse no desenvolvimento e protecéo tecnoldgica na area

pelas instituigdes de pesquisa.

Palavras-chave: Educacdo. Metaverso. Patente.
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ABSTRACT

One of the technologies with the greatest potential today is the Metaverse, but this is not
always disseminated and discussed in the educational environment. The application of this
technology in the educational field is broad and offers many possibilities, as it combines a visual
universe with the physical world to concatenate with the educational environment, conveying
infinite possibilities. With this in mind, the aim of this study was to map and analyze patents
related to Metaverse in the educational context. To this end, a search was carried out for patents
in the Espacenet® database and the National Institute of Industrial Property. In the analysis of
the patents identified, it was observed that there is no protected technology in the INPI on this
subject of study, and in the Espacenet database only 64 are related to education, most of these
deposits are from the year 2021. The United States has the greatest interest in the area,
accounting for 46.8% of the total deposits found. The company with the most patents filed was
Samsung®. In view of the scenario analyzed, it can be concluded that Metaverse technology
applied to education is on the rise in the market and is expanding greatly, with different modes
of growth. It is expected that in the coming years there will be an increase in filings and that
there will be greater interest in the development and technological protection in the area by

research institutions.

Keywords: Education. Metaverse. Patents.

RESUMEN

Una de las tecnologias con mayor potencial en la actualidad es el Metaverso, pero no
siempre se difunde y discute en el entorno educativo. La aplicacion de esta tecnologia en el
ambito educativo es amplia y ofrece muchas posibilidades, ya que combina un universo visual
con el mundo fisico para concatenarse con el entorno educativo, transmitiendo infinitas
posibilidades. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este estudio fue mapear y analizar las
patentes relacionadas con el Metaverso en el contexto educativo. Para ello, se realizd una
busqueda de patentes en la base de datos Espacenet® y en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial. Analizando las patentes identificadas, se observo que el INPI no tiene ninguna
tecnologia protegida sobre este tema de estudio, y en la base de datos Espacenet s6lo 64 estan
relacionadas con la educacion, la mayoria de estos depdsitos son del afio 2021. Estados Unidos
es el pais con mayor interés en el area, con el 46,8% del total de los depositos encontrados. La
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empresa con mas patentes depositadas ha sido Samsung®. A la vista del escenario analizado,
se puede concluir que la tecnologia Metaverse aplicada a la educacion estd en auge en el
mercado y en plena expansion, con diferentes modalidades de crecimiento. Se espera que en
los proximos afos se produzca un aumento de las solicitudes y que haya un mayor interés en el

desarrollo y proteccion tecnoldgica en el area por parte de las instituciones de investigacion.

Palabras clave: Educacién. Metaverso. Patentes.

1 INTRODUCAO

Segundo Zhang, Chen, Hu e Youmei (2022), o Metaverso pode ser compreendido como
universo virtual além do mundo real. Ao concentrar-se na simulacdo da realidade da vida
humana, torna-se cada vez mais fiel nos espacos e nas relacdes de comunicacao e sociabilidade.
Nesse novo ambiente, € possivel realizar atividades cotidianas como: trabalhar, fazer compras,
conhecer e apreciar centros historicos, ter aulas, jogar e socializar de modo geral (Pereira,
2009).

Nessa perspectiva que engloba novos espacgos e, consequentemente, novas dinamicas
nos ambitos da vida humana, utilizando avatares, conceituado por Schlemmer e Backes (2008)
como humanos virtuais, corroborando com o pensamento dos autores primeiramente citados,
ao mencionarem todo esse universo como corporificado, isto é, materializado que vivenciam
experiéncias no modelo virtual.

Esse formato realista provém da necessidade de tornar vivida a tentativa do mundo
paralelo e coexistente ao mundo fisico. A vista disso, demandou modificar e aperfeicoar as
interfaces gréficas de alta resolucdo, de objetos modelados de forma tridimensional e com
conectividade de banda larga com boa qualidade para que fosse possivel atender as
necessidades dos usuarios desse mundo virtual (Pereira, 2009).

De acordo com Schlemmer e Backes (2008), esse outro mundo com propriedades e
regras especificas ndo se resume ao universo da linguagem de programacdo, o que torna
possivel repensa-lo para aplica-lo na Educacdo. A aprendizagem, nesse ambito, por exemplo,
verifica-se de forma mista e inclusiva, baseando-se também em competéncias necessarias a
serem desenvolvidas pelo individuo imerso nesse universo virtual (Zhang, Chen, Hu e Youmei,
2022).
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Na Educacdo, o Metaverso garante a motivacdo intrinseca, dando mais autonomia ao
individuo, permitindo-o editar e criar uma identidade digital personalizada e que atenda as suas
necessidades enquanto educando e usuéario, sem ser limitado pelo tempo e localizacdo (Souza
e Tonelli, 2012). Essa personalizacdo do percurso de ensino-aprendizagem, ja refletida por
Bacich (2018) nos seus estudos sobre metodologias ativas e personalizacdo do ensino, é
necessaria, principalmente quando se pensa no educando como centro do processo, em que 0
papel do professor, a cultura escolar, 0 espaco, a tecnologia, a gestdo, a avaliacdo e as
possibilidades de aprendizagem cada vez mais inovadoras e descentralizadas precisam ser
repensadas.

Nesse sentido, o uso do Metaverso na Educagdo pode melhorar e popularizar
ferramentas de aprendizagem. Assim sendo, esse mundo paralelo ao mundo real humano, para
fins educacionais, caminha em passos largos. Os alunos imersos com implementacdo de um
simulador de sala de aula e mobilizados por tecnologias informéticas e de interagdo, aprendem
com tutores inteligentes, realizam atividades educacionais, compartilham dados de
aprendizagem que permitem leva-los as mais diferentes experiéncias cada vez mais
significativas e reais (Zhang, Chen, Hu e Youmel, 2022).

Diante do exposto, 0s avangos no desenvolvimento da tecnologia impactam diretamente
na Educacdo. O Metaverso, tendéncia ja muito discutida pelos estudiosos citados, ainda é um
desafio para o ambito educacional. Schlemmer e Backes (2008) dialogam sobre a necessidade
de professores/pesquisadores que se apropriem dessa tecnologia para compreendé-la na sua
natureza e proporcionar aos seus alunos, processos de mediacdo pedagdgica que possam
aproveitar ao maximo o potencial desse mundo virtual tridimensional.

Posto isso, conhecendo as demandas educacionais e a importancia do Metaverso nesse
contexto, € necessario conhecer a producdo de tecnologias que vém sendo desenvolvidas. As
patentes sdo fontes de informacdo tecnoldgicas, importante instrumento de competitividade e
importante indicador para a medicdo da inovacao e do desenvolvimento de um pais (Ferreira,
Guimardes e Contador, 2009), a0 mesmo tempo, em que gera estimulos nos agentes, retorno
financeiro da pesquisa da invengdo e acimulo de conhecimentos (Branco, 2011).

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo mapear e analisar patentes relacionadas
ao Metaverso no contexto educacional. Ao analisar o estado da técnica contida nos documentos
de patentes, pode-se verificar os avancos tecnologicos alcancados e subsidiar a formulagao de

rotas estratégicas para o aperfeicoamento das tecnologias existentes.
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2 METODOS

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa e
documental. Esse enquadramento metodoldgico resulta da descri¢cdo do objeto de estudo e da
utilizacdo de técnicas estatisticas no tratamento dos dados recolhidos num determinado periodo.
O carater documental advém da utilizacdo de dados priméarios disponibilizados por 6érgéos
institucionais que administram ativos de propriedade industrial. A analise dos documentos
subsidiou a realizacdo de prospeccao tecnoldgica de tecnologias relacionadas ao Metaverso no
contexto educacional. As principais etapas metodolégicas utilizadas neste estudo podem ser

vistas na Figura 1.

Figura 1 — Etapas metodoldgicas empregadas na prospeccao tecnoldgica

S%aef:; d(las l:> D‘:gﬁ;%aso d(éos l:> Busca [> Diagnostico
e ' ' estruturada tecnologico
patentes busca

Fonte: Elaborada pelos autores (2022)

As bases de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da
Espacenet® foram selecionadas para realizar a prospeccio tecnoldgica. O INPI é o principal
6rgdo responsavel pela regulacdo da propriedade industrial no Brasil, e o seu banco de dados
também inclui documentos de patentes protegidas via Tratado de Cooperacdo em matéria de
Patentes (PCT). A base de dados Espacenet® é mantida pelo European Patent Office (EPO) e
retine mais de 140 milhdes de documentos de patentes (INPI, 2021; EPO, 2022).

Apos leituras preliminares de artigos cientificos e documentos de patentes relacionados
a tecnologia de interesse, foi possivel definir os seguintes termos de busca para a base de dados
Espacenet®: metaverse, education, classroom, school, student, teach e learn. Os mesmos
termos em portugués foram utilizados no modulo de patente e programa de computador do
INPI, utilizando os campos “titulo” e “resumo” para recuperar os documentos que continham

os termos nesses locais. Os operadores booleanos “AND” e “OR” também foram utilizados em
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ambas as bases de dados, além do truncamento a direita do tipo (*) para recuperar os registros
da raiz dos termos de interesse.

Para otimizar a recuperacdo dos documentos de patentes, em todas as buscas foram
utilizadas a Classificacdo Internacional de Patentes (CIP): G16Y10/55 (Setor econémico
relacionado a educacéo), G06Q50/20 (Sistemas ou métodos especialmente adaptados para o
setor educacional) e GO9B (Aparelhos educativos ou de demonstracédo; aparelhos para ensino
ou comunicagdo com cegos, surdos ou mudos; modelos; planetario; globos; mapas; diagramas).
As Equacbes (1) e (2) referem-se a expressdo de busca resultante utilizada no INPI e

Espacenet®, respectivamente.

((metaverso) AND ((educa* OR escola OR aluno* OR ensin* OR aprend*) OR (1)
(sala AND de AND aula)))

(ftxt = "metaverse” AND ((cl =/low "G16Y10/55" OR cl =/low "G06Q50/20" OR  (2)
ipc =/low "G09B") OR (ftxt = "education*" OR ftxt = "classroom™ OR ftxt =
"school” OR ftxt = "student*" OR ftxt = "teach*" OR ftxt = "learn*")))

As buscas retornaram um total de 702 documentos de patentes que, apds triagem para
exclusdo de duplicidade e adequacdo ao escopo do estudo, foram reduzidos para 64
documentos. Os dados dos documentos elegiveis foram exportados para planilhas eletrénicas
no Microsoft Office Excel 2019 para Windows®, nas quais foram realizadas as analises
estatisticas. As variaveis selecionadas para analise foram a evolugdo anual dos depdsitos de

patentes, pais de origem, CIPs, perfil do depositante, principais titulares e inventores.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Os resultados obtidos na plataforma de pesquisa de patentes e pedidos de patentes
Espacenet abrange 702 documentos de patentes para 0 escopo deste estudo. Esse primeiro filtro
foi feito usando a expressdo de busca mostrada anteriormente, 0 que demandou a
obrigatoriedade das palavras-chave Metaverso e Educacdo, sendo possivel chegar ao segundo
filtro, com 64 documentos selecionados para analise. Esse quantitativo foi realizavel utilizando
as palavras-chave relacionadas a Educacdo, sendo elas: estudante com o truncamento, escola e

sala de aula.
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Dos documentos encontrados, todos sdo pedidos para patente de invencao,
determinando o direito de exclusividade de uso da tecnologia (Branco, 2011). Vale ressaltar
também que as patentes registradas em 2022 nao estdo no escopo deste artigo, assim como, ndo
foi encontrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) deposito no grafico do
pais. Além disso, dos 64 documentos, 37 deles estdo aguardando o exame técnico para verificar
se atendem aos requisitos legais de uma patente estabelecidos em legislacdo especifica, 27
patentes concedidas, nas quais, 5 concessdes foram revogadas por falta de pagamento de
anuidade.

A Figura 2 mostra a evolucéo de tecnologias aplicadas ao longo do tempo, permitindo-
nos verificar que entre os anos de 1994 e 2021 houve uma variacdo na aplicacao de depositos
de patentes. E possivel observar que até 2001 o quantitativo de depésitos de patentes
relacionadas ao Metaverso e a Educacdo manteve-se estavel, com apenas 1 patente a cada ano
do depdsito, periodo esse de tentativas para implementar interfaces tridimensionais em mundos
virtuais (Pereira, 2009).

Dwivedi et. al, (2022) apontam para 1992 como inicio dessa discussdo sobre Metaverso,
sendo o primeiro depdsito feito em 1994 voltado a Educacdo e o Metaverso. Essa invencgédo
refere-se a um método e um sistema para a criacdo de atores animados baseados em
comportamento em tempo real, ferramenta til para a interacdo social e construcdo de ambientes

educacionais de realidade virtual (Kenneth e Athomas, 1994).

Figura 2 — Evolucdo anual de depdsitos de patentes (1994-2021)
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Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Espacenet (2022)

A partir de 2003 houve uma crescente significativa no numero de tecnologias
depositadas voltadas para escopo deste estudo, alcan¢ando o apice em 2017 com a insercao de
6 patentes. Esse evento pode estar fundamentado no crescente investimento em politicas
publicas para ciéncia e tecnologia, em especial, os Estados Unidos e a China que segundo o
MCTIC! (2017) coloca a inovagdo como eixo central das suas estratégias de retomada do
crescimento apds a crise de 2008.

Investigando um pouco mais para verificar as raizes do declinio do nimero de patentes
depositadas no ano de 2007, é possivel observar que essa queda permaneceu estavel até 2016.
Essa diminuicdo pode ser justificada pela crise financeira de 2008, marcada por uma
desvalorizacdo do mercado financeiro dos Estados Unidos e queda nas bolsas pelo mundo
inteiro, assim como, nos pacotes de estimulo as Tecnologias da Informacdo e Comunicacgéo
(TIC), a Ciéncia, Investigacdo, Desenvolvimento e Inovacdo (I&D&I) e investimento em
educacéo e formacdo de escolas e professores (OECD, 2009), além disso, os Estados Unidos
tiveram o maior nimero de pesquisas voltadas sobre 0 Metaverso no contexto educacional,
segundo (Tlili et. al. 2022).

1 O Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicacdes é responsavel por garantir e para garantir e
promover o avango da ciéncia, tecnologia, inovacdo e comunicacdo visando o desenvolvimento sustentavel e a
melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira.
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O aumento substancial de depositos em 2021 (57,8% dos depositos realizados) pode ser
explicado pelos investimentos feitos nas tecnologias do Metaverso, exemplo disso, o Facebook
(Tlili et. al, 2022). Outro ponto a ser discutido esta relacionado ao fato de que a pandemia da
COVID-19 contribui essa crescente significativa de tecnologias voltadas ao Metaverso e a
Educacdo, principalmente no periodo p6s-Covid-19, devido a popularidade dos ambientes
virtuais (Tlili et. al, 2022).

A Figura 3 mostra que os Estados Unidos tiveram o maior numero de patentes
envolvendo Metaverso e Educagdo, com um quantitativo de 30 depdsitos, equivalentes a 46,9%,
seguidos por Republica da Coreia (23 depo6sitos — 35%), China (10 depdsitos — 15,6%) e Japao
(1 deposito — 1,6%). Desse quantitativo, 17 (26,6%) depositos foram efetuados via PCT?
demonstrando um interesse particular em obter uma vantagem competitiva nos mercados

internacionais.

Figura 3 — Distribuicdo de patentes por pais de origem (1994-2021)

e N

Total de depébsitos
-

1 30

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Espacenet (2022)

2 0 Tratado de Cooperagio em matéria de Patentes (PCT) visa proteger a patente em diversos paises, por
intermédio de um Unico depdsito.
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Nota: China (CN); Estados Unidos da América (US); Republica da Coreia (KR); Japédo (JP).

Constatou-se que a lideranca dos Estados Unidos no nimero de depositos de patentes
relacionadas a essa tecnologia, justifica-se pela influéncia dos primeiros indicios do Metaverso
ter surgido neste pais, conforme Schlemmer e Backes (2018). Outro importante fator que
contribui para essa ascensédo estadunidense na publicacdo de tecnologias é o fato dele estar entre
as maiores economias globais e ser o terceiro maior pais em investimento tecnolégico (WIPO,
2021).

Por meio deste levantamento, é possivel observar que os paises asiaticos tiveram
desempenho baixo em relacdo aos Estados Unidos, isso pode ser explicado por influéncia da
falta de sofisticacdo do mercado e sofisticagdo empresarial que se encontra ainda mais longe,
curiosamente, pois segundo o indice global de inovacao, tanto a Republica da Coreia, quanto a
China, assumem um desenvolvimento acima do esperado no quesito de inovacdo (WIPO,
2021). Além disso, € importante mencionar que no Brasil hd auséncia de depdsitos, tanto por
residentes quanto via PCT, sendo a possivel razdo, o investimento em tecnologia para a criagdo
de novos ambientes de aprendizagem, por exemplo.

Em relacdo as CIPs, foram identificados 237 cddigos diferentes nos documentos
analisados. Em diversos campos, uma importante estratégia de busca é o uso das CIPs, cuja
finalidade é localizar e recuperar informagdes, documentos de patentes que podem ser
localizados por sua classificacdo especializada para qualquer nacdo. A identificacdo das areas
da CIP revelou as solicitacGes de patentes em Fisica (65%) e Eletricidade (35%). O Quadro 1
apresenta as classificacdes de maior frequéncia de acordo com os pedidos de depoésitos

encontrados na busca.

Quadro 1 — Cddigos da CIP que apresentam maior frequéncia de pedidos

Cddigo Significado N (%)
G06T19/00 Manipulando modelos em 3D ou imagens para computacdo grafica 10 (15,6)
G06Q50/20 Sistemas ou métodos especialmente adaptados para um setor de 6 (9,4)

negdcios voltada a educacédo

G06T13/40 Animac&o de personagens 6 (9,4)
G06T17/00 Modelagem 3D para computacdo grafica 6 (9,4)
HO04N7/14 Sistemas de codificago para funcionamento em duas direcoes 5(7,8)
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GO6F17/30

Computacdo digital ou equipamento, ou métodos de processamento
de dados, especialmente adaptados para fungdes de manipulagéo de
dados naturais

4 (6,3)

11

GO06F3/01

Disposicdes de entrada ou disposi¢6es combinadas de entrada e saida

para interacdo entre usuario e computador

4 (6,3)

G06Q50/10

Sistemas ou métodos especialmente adaptados para um setor de

negacios voltado a servigos

4 (6,3)

H04L5/00

Disposicdes permitindo utilizagdes multiplas da trajetéria de
transmisséo

4 (6,3)

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Espacenet (2022)

Na Figura 4 é descrito o percentual da analise do tipo do depositante, na sua maioria sao

empresas (75%). Percebe-se que as instituicdes de pesquisa possuem muito interesse no assunto

guando se faz uma busca por publicacdes cientificas, mas elas ndo sdo as principais

desenvolvedoras de tecnologias neste campo tecnoldgico.

Figura 4 — Percentual de depdsitos por tipo de depositante (N = 64)

PIDCC, Aracaju/Se, Ano XlII, Volume 01 n2 Oll, p.001 - 016 JUL/2024 A DEZ/2024 | www.pidcc.com.br



CAMILLA DE ALMEIDA MENEZES
12

= Empresas = Inventores independentes = Cotitularidades ICTs

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Espacenet (2022)

Ao analisar os titulares com maior nimero de depdsitos relacionados ao tema estudado,
percebe-se a Samsung Electronics Co Ltd 18,8% dos depdsitos encontrados, esta empresa
possui interesse na area do Metaverso, com aproximados 200 depdsitos de patentes desde 2016,
mas a grande maioria dos depositos realizados no ano de 2021, outra empresa que aparece com
6 depositos relacionados ao tema é a Eastman Kodak Co, os inventores que também constam
na figura referem-se a inventores correlacionados a empresa Kodak, ambos os inventores

possuem muitas titularidades em patentes.

Figura 5 — Titulares com maior nimero de depdsitos (1994-2021)
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Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Espacenet (2022)

O principal inventor nesse tema é Kurtz Andrew Frederick, que possui também 4
titularidades dos depdsitos de patentes em estudo, ele é pesquisador cientifico que atua nas areas
de Optoeletronica, Optica, Visdo Computacional, Inteligéncia Artificial e Psicologia. Os

demais inventores com mais de 3 depdsitos podem ser observados na Figura 6.

Figura 6 — Inventores com maior numero de depdsitos (1994-2021)
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Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Espacenet (2022)
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Partindo do pressuposto de que este artigo relaciona o Metaverso a educacao,
algumas patentes foram selecionadas para fazer menc¢do ao que vem sendo criado sobre essa
tematica. O critério de selecdo das patentes foi feito tendo em vista as palavras-chave utilizadas
na busca por tecnologias na Espacenet que atendessem ao escopo deste estudo, sdo elas:
Metaverso, educacéo, sala de aula, escola, aluna, ensinar e aprender. Sendo assim, 10 patentes
de um total de 64 serdo descritas no paragrafo seguinte para que seja possivel compreender
acerca do que foi produzido de tecnologia sobre Metaverso e educacao.

Essas patentes envolvem a criacdo de um teclado completo com mais simbolos para
ajudar, por exemplo, na troca de lingua (Kyungsuk, 2020), uma outra patente com servico
global de idiomas, mais precisamente um fornecedor de servico de traducéo de idiomas (Gi,
2021), outras voltadas ao compartilhamento de informacdes entre professor e aluno em sala
(Gyu, 2021), a avaliacdo de adolescentes no ambiente virtual de aprendizagem de forma
multidisciplinar @ um aparato para criar um espaco de aula virtual para aprendizado no
Metaverso (Lee, 2021), ao Metaverso para auxiliar na aprendizagem e sociabilidade dos alunos
com deficiéncia (Rae, 2021), ao ensino de confeccao de cabecotes de cabo, por meio do espaco
virtual (Shangde et. al, 2021), a0 monitoramento da atencdo do usuario em um ambiente
simulado por computador (Christopher et. al, 2016) e a privacidade do usuario por uma
comunicacdo de video (Andrew et. al, 2017).

Em suma, é importante mencionar que o deposito de patentes voltadas ao Metaverso e
a educacao vem sendo cada vez maior. Um fator que pode ter influenciado as publicacGes mais
recentes, por exemplo, foi a COVID-19, com a criacdo de novos ambientes de ensino e
aprendizagem, além de recursos para auxiliarem professores e alunos durante esse periodo de
afastamento social (Tlili et. al, 2022). Vale ressaltar também que dentre as demais patentes, ou
seja, as ndo inclusas nesse quantitativo (10 depdsitos) se preocupam com a melhoria do acesso
ao mundo virtual, com o aumento de banda larga, por exemplo, para facilitar a imerséo de
usuarios no Metaverso (Pereira, 2009), considerado por alguns estudiosos como uma

continuidade do mundo fisico que vive o ser humano (Tlili et. al, 2022).
4 CONSIDERACOES FINAIS
Este estudo teve como objetivo mapear e analisar patentes relacionadas ao Metaverso

no contexto educacional. Em buscas realizadas na base de dados Espacenet®, foram

identificados 64 documentos de patentes relacionados a tecnologia de interesse. A partir da
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andlise dos dados, observou-se que o principal pais com maior nimero de depo6sitos de patentes
relacionados ao Metaverso aplicado a educagdo sdo os Estados Unidos. Além disso, 0s
depositantes com mais ocorréncias foram empresas, com destaque para a Samsung® com 12
pedidos de patentes.

Observou-se também que a tecnologia do Metaverso aplicada a educagdo esta
evoluindo rapidamente, pois em 2021 os depdsitos aumentaram 825% em relacdo a 2020. As
invencOes caracterizam-se por simular o espaco fisico de aulas e palestras, integrando-as com
sistemas de plataformas educacionais, ou criando um método de atendimento com avatares
representando palestrantes e professores. S&o tecnologias que convertem o ambiente
educacional fisico em realidade virtual. As patentes estudadas mostram que esses sistemas
virtuais podem ser implementados de forma eficaz no contexto educacional.

De maneira geral, este estudo demonstrou como a analise de documentos de patentes
pode ser uma ferramenta eficiente para monitoramento tecnoldgico. Com base nos resultados
alcancados, percebe-se que embora muitos paises ainda tenham baixa participacdo no
patenteamento de tecnologias relacionadas ao Metaverso no contexto educacional, esse campo
tecnoldgico estd em expansdo e com grande potencial de crescimento nos préximos anos.

Como continuidade deste estudo, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas para
melhor entender a predominancia de empresas como depositantes e a alta representatividade
dos Estados Unidos neste mercado. Além disso, outros contextos de aplicacdo do Metaverso,

bem como outras bases de patentes, podem ser explorados em trabalhos futuros.
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